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Do uczestnicy postępowania 
w sprawie ZP/RB-03/13

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SIWZ
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Remont korytarza na IV piętrze i części południowej do klatki schodowej na V piętrze pawilon "B" Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej (przetarg nieograniczony).
Szanowni Państwo,
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Remont korytarza na IV piętrze i części południowej do klatki schodowej na V piętrze pawilon "B" Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie podpunktu 3 do punktu 7.2 SIWZ Wymagane dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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